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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月23日(2016.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス流れをイオン化し、該イオン化状態のガス流れ（２４）をガス流れチャネル（１８
）に取り付けられたフィルター処理領域（２８）に導き、
　ＤＭＳ/ＦＡＩＭＳ法を使用して、前記のイオン化状態のガス流れ（２４）をフィルタ
ー処理して、前記ガス流れ（２４）からイオン（２５、１０５）の少なくとも一部を除去
する化学的分析方法において、
　前記のイオン化状態のガス流れ（２４）の少なくとも一方の側にある平行な、大部分が
非イオン化状態のガス流れ（１３）を前記のイオン化状態のガス流れ（２４）とともに前
記フィルター処理領域（２８）に導き、
　前記の大部分が非イオン化状態のガス流れ（１３）を前記流れチャネル（１８）内に形
成することを特徴とする化学的分析方法。
【請求項２】
　前記の大部分が非イオン化状態のガス流れ（１３）の間にある前記フィルター処理領域
（２８）に前記のイオン化状態のガス流れ（２４）を導く請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　イオン化状態のガス流れ（２４´）を前記流れチャネル（１８）に導き、
　前記イオン化状態のガス流れ（２４´）の一部を中性化することによって前記の大部分
が非イオン化状態のガス流れ（１３）を前記流れチャネル（１８）内に形成する請求項１
または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記の大部分が非イオン化状態のガス流れ（１３）および前記のイオン化状態のガス流
れ（２４）を相互に合流させてから前記フィルター処理領域（２８）に導く請求項１～３
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記のイオン化状態のガス流れ（２４）および前記の大部分が非イオン化状態のガス流
れ（１３）を前記フィルター処理領域（２８）に導いたときに前記の大部分が非イオン化
状態のガス流れ（１３）によって前記のイオン化状態のガス流れ（２４）を平坦化する請
求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
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　前記フィルター処理構造（１０）が操作状態にあるときに前記ガス流れ（１３、２４）
の少なくとも一部を両側から前記フィルター処理構造（１０）に導く請求項１～５のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　流れチャネル（１８）に取り付けられた平面状フィルター処理領域（２８）においてＤ
ＭＳ/ＦＡＩＭＳ法を使用してフィルター処理されるイオン化状態のガス流れ（２４）を
対象とした流れチャネル体（１８）を備えた化学的分析構造（１０）において、
　前記のイオン化状態のガス流れ（２４）の少なくとも一方の側に大部分が非イオン化状
態のガス流れ（１３）を形成する手段（１１）を有し、
　前記手段が、前記流れチャネル（１８）を複数の部分に分割する構造（１１）を有し、
この構造　体の中央に前記のイオン化状態のガス流れ（２４）および前記の大部分が非イ
オン化状態のガス流れ（１３）を両側に設定したことを特徴とする化学的分析構造。
【請求項８】
　前記流れチャネル（１８）に導かれた前記のイオン化状態のガス流れ（２４´）の一部
を中性化するように設けた電極手段（３８）を、前記流れチャネル（１８）を複数の部分
に分割する前記構造（１１）に取り付け、大部分が非イオン化状態のガス流れ（１３）を
形成する請求項７に記載の構造。
【請求項９】
　前記流れチャネル（１８）を複数の部分に分割する前記構造体（１１）と前記フィルタ
ー処理領域（２８）との間に間隙（１９）を残した請求項７または８に記載の構造。
【請求項１０】
　前記フィルター処理領域（２８）が、前記の大部分が非イオン化状態のガス流れ（１３
）によって前記のイオン化状態のガス流れ（２４）を平坦化する構造（１５）を有する請
求項７～９のいずれか１項に記載の構造。
【請求項１１】
　前記フィルター処理構造（１０）が操作状態にあるときに前記ガス流れ（１３、２４、
２４´）の少なくとも一部を両側から前記フィルター処理構造（１０）に導く請求項７～
１０のいずれか１項に記載の構造。
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